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(57) Длинно-импульсный пучок электронов с высоким уровнем мощности с плазменными эмиттерами
для плазменного нагрева. Пучок электронов включает в себя дуговой плазменный источник,
электронно-оптическую систему, содержащую систему ускоряющих сеток, линию движения пучка,
которая включает в себя магнитную систему, чтобы обеспечивать эффективное формирование,
транспортировку и, в конечном счете, инжекцию пучка электронов в представляющее интерес
устройство удержания плазмы, катушку плазменного генератора, катушку плазменного эмиттера,
катушку линзы и катушку для транспортировки пучка.
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